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La mayor parte de laa operaei^ee de tratamiento de an 

baño metálioo aaponen en general la  adioiAn de materia# eAlidaa 

neoeaariaa .para llo ra r a baen fin  laa reaeoienea y , en la  aetaa- 

lidad, ea bien eenoeido reeüaar eataa adieianea de materia# aA- 

iidaa redaeiendo eataa a la  forma de polvo o da grAnaloa, ponién­

dola a en ana penal An en an gaa o en ana mazóla gaaeoaa é inanfl An­

do laa aaí en e l baño a tratará

Sin embargo, para podar aprovechar laa grandes ven tai ae 

qae aate prooadimiento de adieidn de materiae aAlidaa a l baño a 

tratar praaanta daada e l  panto do viata  metalúrgico, particalar-
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mente cnendo 3# insnflacián ae Mee * presián elevada, es pre- 

aiae disponer de loa medios necesarios, no solo pare esegnrar M  

todo momento nn candal regnlar y determinado de lee mete rima aá* 

lidea, aino tambidn pare modificar eete cendal en e l memento y 

de le  meter* qne ee deaean*

Loa medioa concoidea y utilizados beata ahora pare 

llegar a catee resaltados no han consegnido, en general, dar ana 

aolncián interesente y eoanémica a l problema planteado.

E l presente invento tiene por objeto especialmente an 

dispositivo para la pacata en saapensián en an gas portador de 

materias cálidas en polvo o en granea, qne permite fá c il y eco*

námioaménte esegnrar nn cendal regalar y determinado de estas 

materias a volnnted este cendal*

Bl dispositivo objete del invento oomprende en eaenoia 

nn diatribnidor giratorie qne esti dispnesto antra e l dep#site 

de reaerva de las materies en polvo o en gr&mloe y e l condncto 

del gaa portador y cnya veloeidad de rotaoidn paede ser modifi- 

ceda a volnntad de manera qne se asegnren loa  oambioe dcaeadoe 

del eandal de las materies*

Segdn e l  invento, e l diatribnidor giratorie pnede es* 

tar constitnfdo per an ellindro qne g ira  aegdn nn oje perpen* 

dicnler e l eje de solide de las  materias fnera del dep^sito y 

cnye anperficie la tera l eatd proviate de eeldaa qne arrastran es 

tes materias. Para eaegarar ana mayor regnlaridad del eandal, 

laa eeldaa del diatribnidor pnOden ventajosamente es tar diapnea- 

tea en h^licee oontignes aobre la  anperficie la te ra l del oi*. 
lindro.

Bl diatribnidor giratorio pnede Ígneamente estar eona-̂  

titnído per an torn illo  sinfin  qne gire segín e l eje de salida 

de les materias desde e l  depáaito.30
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Por# asegurar e l paso regalar a l panano te de gae porta­

dor del áateria l finamente dividido qae aale del distribuidor, 

ha reaaltade aer ventajoso hacer qae en e l  deposito de reserva 

de las materias y en e l propio distribuidor reine ana presión 

por lo  menos igaal a la  qae reina en e l eondaato principal qae 

transporta la  mesóla gas portedor-aateriaa salidas, en e l panto 

en qae dichas materias sen introdáoidas en dioho conducto prin­

cipal*

Bn e l deposito de reserva de les prodnetoe, a la  s e li-  

da del anal se encuentra e l  distribuidor antes deso rito , ae pro- 

dneea a manado retenciones de materias, permaneciendo estepa f i ­

jas a las paredes y podiendo impedir qae e l distribaidor anega­

re so función en lo  qae respecta a la  regularidad del eaadal*

Para evitar este inconveniente, se he visto qae es 

interesante, aegdh e l invento, proveer e l deposito de reserva 

de paredes oonatitafdas total o paroialmente, ya sea de pisoas 

vibrantes, ya de placas porosas, a través de las oaales as insu- 

f la  e l gas potador hacia e l interior del deposite#

B1 omdal da lae materias sólidas arraatradaa por e l di a 

t^Lbaider ea, eviden^mente, Amoión de la  velocidad de rota­

ción de esto* Gracias e l dispositivo objeto dol invento, so pue­

do, por tmcto, no sólo eeegarar la  regalaridad del gaete, páse­

te qae a eada velocidad del distribaidor corresponde an gasto 

bien determinado de materias, sino qae igualmente ee paede me** 

difioar eatc gaato a voluntad* A cato efecto, baata hacer va­

ria r la  velocidad de rotación dol distribuidor* Gpn este fin  

ee prevé, eegdn e l  invento, ya sea aeoienar directamente o l  

diotribaidor, por medio do an motor do velocidad variable y 

regulable, ya asa accionarlo por medie do an motor do velocidad

oonatante por intermedio de an dispositivo de cambio de veloci-
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dad* El invento previ ignalmente proveen n i distriboidor de on 

ooenta-revolnoionee qne puede estar gradando dir e o temen te en 

nnidades de peno o de volomen de Ine interine y qne permite eo- 

noeer en todo memento e l gasto instantáneo*

Pere tambián se poede prever on disponitivo de medisiin 

del snodai sen independenoia del distriboidor* Consiste en esen­

cia en medidores residnalea instalados en e l  depisito y qne in­

dican en todo memento e l peso de materias reatantes en e l depo­

sito y, per oonsigalente, ln cantidad qae sale per e l  d istribo i­

dor* Registrando estas medidas sobre on aparate qne gire a velo­

cidad proporcional a l cendal del gas portador qne pasa en la  

canalizaciún en la o nal e l  distriboidor introdaee las materias, 

se pnedo entonces regolar f  úoil y ripidamente e l  esodai de las  

matarlas en fonai in del estado de avance de la  operaci in meta­

lúrgica, e l e nal es determinado, le  mis freooen temen te, por la  

cantidad de gas introdncida en e l  bado*

E l dispositivo objeto del invento previ todavía sobor- 

dinar la  velocidad del distriboidor a l  gasto de gas portador, 

de menerà qne se poeda mantener en todo momento orna riqneza de­

terminada del prodoeto por metro cùbico de gas portador*

La adjonta figaro 1 representa a titolo nastrativo  

y no limitativo ana vista en alzado de on dispositivo según e l  

invento*

Las materias finamente divididas san almacenadas en e l 

depieito 1 previsto, en so parte in ferio r, de placas porosas & 

alimentadas con gas portador por las cansiizaeionea 3* El d is­

triboidor de celdas 4, aitnado a l  pie del deposito, es accio­

nado por e l  motor de velocidad variable 5. E l deposito eetú 

provisto de medidores residnalea 6* Cerrado herméticamente por 

la  tapa o compuerta 7, es posato a presiún por las  canalizacio-
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mee 8. Loa productos con introdncidos en 9 an la  eanaüzaoión 

10 de gaa portado? y enriados haoia e l aparate de atilizaoión*

Sin embargo, en ciertos eaaos se compraeba que a pe­

sar de la  regalan  dad general del condal, aparecen fenómenos 

de pulsación todavía en el chorro de materias inyectadas, lo 

qae pnede ecndncir a proyecciones intempestivas de metal fuera 

del aparate de tratamiento* En este caso, segdn e l  invente, bas­

ta en general hacer qne en e l  depósito de reserva de las materias 

en polvo reine ana presión superior a aquella qne reina en e l
le candasto principal qne transporta la  mezcla gas portador-mate­

rias sólidas en e l panto en qne dichas materias sólidas son in­

troducidas en dicho condncto principal, siendo la  sobre presión

por lo menos ignal a 0,1 kilos/cmS y de preferencia saperior a 

0,3 kilos/em8*
15 La adjunta fignra 8 , an la  qne las  c ifras tienen la  

misma significación qne en la  fignra 1, representa a título iln a -  

trative y no lim itativo orna vista en alzado de an dispositivo en 

e l anal e l  depósito de reserva pnede ser pnesto fácilmente a 

nna presión saperior a la qne reina en e l  condncto principal*
8e Como en la  fignra 1, los productos palvernlentos o en 

gránalos están depositados en e l  recipiente 1* E l distribnidor 

de celdas 4, sitando a l  pie del depósito o recipiente, es accio­

nado por e l motor B* E l depósito 1 cerrado hermáticamente per 

la  válvnla o eompnerta 7 es puesto a presión por la  canalización

SS 8* Los predas tos son introducidos por 9 en la  canalización prin- 

eipal 10 de gas portador y enviados haoia e l  aparato de u tiliza ­

ción*

30

Para obtener la  aebrepresión prevista en e l  dispositivo 

objeto del invento, se puede dejar e l depósito de reserva o a l­

macenaje a la presión qne reina en e l conducto principal aguas

-B<̂
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arriba del panto en qae las materias salidas entran en este eon- 

Aaeto y orear ana depresión relativa en este lagar Ael eondaeto 

sitando inmediatamente agaaa arriba de á l ana válvala de eetran- 

galaoión capas de crear ana perdida de carga regalable* En e l ca­

se de la  figara 2 , se ane e l  eondaeto 9 con e l eondaeto principal 

10 agaaa arriba de ana cempnerta de regaiaeión 31* En este caso, 

la  llegada del ilaido portador a l depósito 1 se controla ya por 

la válvala principal 13, ya por ana válvala especial 14 qae ae 

abre eaando la válvala 11 comienza a abrirse y qae se cierra oasn- 
do la  válvala l i  está cerrada*

Para orear ana depresión relativa en e l lagar en qae 

las materias palveralentas desembocan en e l eondaeto de gas por­

tador, se paede tambián crear en este lagar ana estrangalaeión 

local perfilando el eondaeto en forma de ventari, e l casi estará 

proporcionado de modo qae realice en aa parte eatrangalada ana 

depresión qae, para e l gasto normal de gas portador, será de por 

lo menos 0,1 kilo/emS pon relación a la presión qae reina en e l  

eondaeto agaaa arriba del ventari en e l panto en qae se bifarca 

la  desviación destinada a poner a presión e l depósito de reserva* 

Los diapeaitivoa descritos tienen por efecto saprimlr 

en la mayoría de los casos, o Aiaminair considerablemente, las  

palsaeienee comprobadas en e l  chorro de materias palveralentas 

qae c ir  calan en e l eondaeto principal*

Si faera necesario, se paede todavía, segán e l  invento, 

atenaar este fenómeno de las  paleaelenea, atilizando además se­

parada o simal táneamente los dispositivos siguientes*

Se paede ante todo prever la  pieza de enlace 15 (f ig .S ) 

qae ane e l distribaidor gha torio 4 con e l  eondaeto principal 10, 

con placas porosas 16 y/o taberíaa perforadas 17, Las placas 16 

y/o las tuberías 17 son alimentadas con gas,portador a ana pro-
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sión igea i o sope rior a la  presión qua reina en e l depósito 1, 

por ejemplo por e l conine to 18, de manera qne ae$ aireada la  

earga de materias qae salen del diatribnidor*

8e poede también intercalar entre la  pieza de enlace 16 

y e l condro to principal IO ana vàlvola 19 caya ebertara es prò- 

poroional a la  velocidad de rotación del dietribnidor giratorio* 

Se poede también prever en e l interior de la  pieza de 

enlace 15 nn dispositive de finidifioaoián o de aireación de la  

materia qne sale del dietribnidor , per ejemplo en forma de nn 

"tamiz^ de mallas grandes oonstitnídc por tobos en los ocales 

se candase e l gas portador a presión y qae están provistos de 

toberas o de agojéros qne inenflan gas en la materia*

Por otra parte, se ha comprobado qne cortando braseamen- 

te la  admisión de gas portador, como es necesario hacer a manado 

en las operaciones metalúrgicas, se corre e l  riesgo de ebetm ir

y bloqnear e l dietribnidor giratorio*

Para evitar este inconveniente, ha resoltado ventajoso 

aegón e l invento, proveer e l  e ondee te principal io de transporte 

de la  mezcla, de ana estrangnlación sitnada agnas abaje del pon­

to en qne las materias desembocan en ó l y coya sección de pase 

¿ t i! es a lo samo ignal, y de preferencia in ferior, a la  sección 

del o de los eendnatoe qne ornen la parte alta del depósito 1 con 

e l cerdas te principal ID* En e l oaso en que la  instalación ae 

ntiiice para alimentar ora lanza de soplado por arriba en nn 

baño metálico, esta eatrangnlaoión paede estar oonatitaída por 

la  tobera colocada en la  porta de la  lemza de soplado, tobera 

enya sección en e l  ensilo será entonoea ignal a lo  samo a la  

sección del e de loa eendnotos qne nnan la  parte a lta  del depó­

sito de reserva con e l  sondasto principal 16*

Como on la mayoría de lee caeos e l gas transportador es

-7*
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oxígeno o un gas oxidante, interesa realizar loa conductos y e l 

distribaidor rotativo de ana materia qae presente ana gran resis­

tencia a l oxígeno, por ejemplo cobre y acero inoxidable«

Por otra parte, si las materias sólidas transportadas 

son abrasivas o contienen agentes abrasivos, es también intere­

sante hacer las canalizaciones qae transporten la  mezcla gas 

portedor-pr odas toa sólidos de ana materia resistente a la  abra­

sión, o reenbrir interiormente estas canalizaciones con ana ma­

teria de esta clase« E l acero inoxidable ha demostrado ser espe­

cialmente ventajoso desde este panto de vista«

Por lo damís, en las instalaciones descritas de paesta 
en saspensión de pe odas tos en polvo en an gas o mezcla gaseo­

sa, qae comprenden an diatribaidor rotativo de celdas, se he 

comprobado qae e l prodneto sólido retirado por las  celdas tenía 

a veces tendencia a permanecer retenido en estas, lo qae paede 

pertarbar e l fanoienamiento del aparato« Para remediar aete in­

conveniente, se ha viato qae ea ventajoso, segín e l invento, 

prever an dispositivo de aireación de las celdas«

A este efecto, se paede prever ana oondncoión de gas 

portador a través del e je  del tambor rotativo, qae diatribaya d i­

cho gas en las celdas, cayo fondo cató previsto de agajeros 

apropiados o está hecho de materias porosas« La diatribaoión de 

gas a través del fondo de las celdas paede hacerse constantemen­

te o solo en posición de vaciado de las celdas por an d ispositi­

vo apropiado«

Se paede igaalmante disponer inmediatamente debajo del 

tambor rotativo, en la  pieza qae ane a este con e l  condaeto prin­

cipal, an tabo con toberas qae permita inaaflar gas desde abajo 

hacia arriba en las celdas en posición de vaciado«

En las instalaciones del tipo descrito, los d is tr ib a i-

-8—
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desea giratorios tienen an cilindro de celdas o alveolos qas g i -  

ya en ana envolvente cilindrica provista de ana abortara de a l i ­

mentación del lado del depósito de reserva de las materias y de 

ana abortara de evaoaaoión del lado del sondaste de gas portador 

en el eaal deben ser introdasidas las materias*

Las dos bases de la  envolvente c ilindrica en la  eaal g i ­

ra e l cilindro de celdas sirven para soportar los cojinetes de 

dicho oilindro y, en ganar a l, se deja normalmente arn kjaego may 

peqaeRo, del orden de alganas décimas de milímetro, entre las ba­

ses del cilindro de celdas y las bases de la  envolvente c ilin d r i­

ca*

Esta disposición presenta no obstante e l inconveniente 

sigaiente* Bn e l  corso del íanoionamiento del aparato, se in tro - 

daoen partic alas de materias palveralentas en este espacio de a l­

ganas décimas de milímetro de espesor y, scamnlóndoss s l l i  sin 

posibilidad de evaciaeión, terminan per bloqaear e l cilindro g i­

ratorio*

Se paede remediar esto, segón e l invento, por an dispo­

sitivo csracterisado porqne la holgara qae qaeda entre las bases 

de los cilindros de eeldas, denominado "tambor" en lo qae aigae, 

por ana parte, y las  bases de la  envolvente cilindrica , per 

otra, tiene an graeao de alganas décimas de milímetro en la  co­

rona circalar central qae forma saliente alrededor del eje del 

tambor, aiendo eata holgara llevada a por lo manca 8 mma* de mag- 

nitad en la totalidad o en la  mayor parte de la  corona eircalar 

periférica y perqae es llevado gas portador a ana preaién l ig e ­

ramente saperior a la qae reina en e l  diatribaidor, por ana o 

varias canalizaciones, a eats eapaxio periférico, comprendido 

entre dichas bases del tambor y de la  envolvente, de modo qae se 

impida qae las partíoslas de materias palveralentas se introdas-

9-
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con entre dichos boaeo dorante e l  fancionamiento del aperóte*

Le f i ^ r a  3 adjanta represento nn distribaidor girato­
rio  sin e l dispositive descrito.

Las materias po.lv e rolen tas depositadas en e l recipiente 

1 san arrastrados por loa alveolos o celdas del tambor 4 del dia­

triba! dor giratorio y nevadas en 8 haoia e l cendaoto de gas por­

tador. S i tambor 4 gira en la  envolvente 5 coyas bases 6 están 

separadas de las bases 7 del tambor por ana holgara 8 de alganas 

décimas de milímetro de espesor* En e l  carao del fonoionomiento 

del aparato, lie  gen o introdaeirae partíanlas de materias palve- 

ralentao por la  holgara 9 qae anbaiste a lo largo de las paredes 

cilindricas en e l  espacio 8 sitando entre las bases y , como no 

hay nada previsto para eva caerla a, acaban por ac omalar ae a l l í  y 

por bioqneer e l tambor*

La adjnnta f  igara 4 representa a titolo ilastrativo y 

no limitativo an distribaidor giratorio realizado de aoaerdo con 

a l invento* Las c ifras  indicadas en esta fignra 4 corresponden 

a las indicadas en la figara  3* Se ha dejado sabéistir ana hol­

gara 8 de alganas dácimas de milímetro de espesos en la  corona 

elrcalar central qae forma saliente alrededor del eje 10 del tam­

bor, pero este jaego ha sido llevado a por lo menos 8 mme* de 

espesor en toda la  saperficie de la  oorena eirealar periférica  

11. Una canalización 18 qae se bifarea en dea condactoa 13 y 14 

lleve  a l espacio 11 gas portador a ana presión ligeramente sa­

pa rior a la qae reina en e l interior de la  envolvente c ilind ri­

ca- Se impide así qae las partió olas da materias palveralentas 

se encaminen por la  holgara 9 a l espacio U *

Segén ana variante ventajosa del invento^ e l  jaego en­

tre las bases del tambor y de la  envolvente, se deja a an espe­

sor de alganas décimas de milímetro, no solamen te en la  corona

-10-
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circular central que forma saliente en tomo a l eje del tambor, 

sino también en la parte superior de la superficie de 3a corona 

circular periférica, inscribiéndose esta parte superior de pre-? 

ferencia en e l sector correspondiente a la  abertura de la  tolva, 

que lleva  los productos pulverulentos del depósito a l tambor.

Ai una modalidad de la  variante representada esquemáti­

camente y a titu lo  de ejemplo no lim itativo en la  figura 6, la 

holgura se deja a algunas décimas de milímetro de espesor en 

la corona circular central que forma saliente en torno a l eje 

del tambor y en e l sector superior 1S que corresponde a la  aber­

tura de la  tolva 1. Ai e l resto 16 de la  corona circular peri­

férica la  holgura es llevada a 2 mms. por lo menos.

Ai otra modalidad de esta variante representada esquemá­

ticamente e igualmente a titu lo  de ejemplo no lim itativo en la 

figura 6, la  holgura de algunas décimas de milímetro de espesor 

no se deja más que en la parte superior 16 del sector de la  co­

rona circular periférica correspondiente a la  to lva 1.

Para evitar que se introduzca polvo entre e l eje del tam­

bor y sus cojinetes en las bases de la  envolvente, se puede 

ventajosamente proveer estos cojinetes de un an illo que permita 

la distribución de gas a presión a la  periferia  del e je.

La adjunta figura ? muestra a titu lo  ilustrativo y no 

lim itativo un distribuidor cuyos cojinetes están provistos de 

ta l dispositivo. JE1 eje gO del distribuidor de celdas 21 gira 

en los cojinetes 22 dispuestos en las bases de la  envolvente. 

Alrededor del eje 20 está dispuesto un anillo 26 ahuecado inte­

riormente (cojinete izquierdo de la  f i g . ) y de modo eventual 

exteriormente (cojinete de la  derecha de 3a figura). EL gas a 

presión es llevado, ya por un conducto 24 practicado en e l e je 

distribuidor (cojinete izquierdo de la  figura) ya por un conduc­

to 26 practicado en la envolvente del distribuidor (cojinete de

-11.
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También se puede prever la  colocación de anillos de gra­

f ito  en la  base del tambor, anillos que son mantenidos por re­

sortes contra las coronas circulares centrales de las bases de 

la envolvente.

La figura 8 muestra a titu lo  ilustrativo pero no lim i­

tativo un distribuidor provisto de este dispositivo. Contra las 

caras de la  envolvente son mantenidos anillos de grafito 31 

por los resortes 38. Además, se puede prever, por ejemplo por 

e l eje del distribuidor, una alimentación de gas a presión a 

la  cara interna de los anillos.

Los diferentes dispositivos y variantes descritos en 

lo que antecede pueden u tilizarse ventajosamente en todos los 

casos en que se desee introducir en un baño metálico materias 

en polvo o en gr&nulos en suspensión en un gas o en una mezcla 

gaseosa y especialmente en las instalaciones de afino previo, 

de desulfuración o de afino de la  fundición, se haga la  inyec­

ción por encima del baño o por toberas dispuestas en Tas pare­

des o en e l fondo del aparato.

Esta solicitud que corresponde a las presentadas en Lu- 

xemburgo e l 13 de Hiero de 1968, ndmero 36,707, e l 82 de Octu­

bre de 1968, Adición y en Bélgica e l 1 de Octubre de 1968 

ndmero 571.689 se acoge a los beneficios del articulo 61 del 

vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial.

86 N O T A

Los puntos de invención propia y nueva que se presentan 

en España para que sean objeto de esta Patente de Invención
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por VJ&NTE años, aon los siguientes:

1^.- tRi dispositivo para poner en suspensión en un gas 

portador materias sólidas en polvo o en gránalos, destinadas a 

ser inyeetadas en un baño metálioo, caracterizado porque com­

prende en esencia un distribuidor rotativo situado entre e l de­

pósito de reserva de las materias en polvo o en gránulos y e l 

conducto de gas portador y cuya velocidad de rotación puede 

ser modificada a voluntad.

2*.- Uh dispositivo del género mencionado en e l punto

1, caracterizado porque e l distribuidor giratorio es un c ilin ­

dro que gira segdn un eje perpendicular a l eje de salida de las 

materias desde e l depósito y cuya superficie la tera l está pro­

vista de celdas que arrastran dichas materias.

3*.- dispositivo del género mencionado en e l punto

2, caracterizado porque las celdas del distribuidor están dis­

puestas en hélices contiguas sobre la  superficie latera l del 

cilindro.

4*.- Un dispositivo del género mencionado en e l punto 1, 

caracterizado porque e l distribuidor giratorio es un to m illo  

sinfín que gira segdn e l eje de salida de las materias desde 

e l depósito.

6*.- Oh dispositivo del género mencionado en cualquiera 

de los puntos anteriores, caracterizado porque e l depósito de 

reserva de las materias y e l distribuidor miaño están someti­

dos Interiormente a una presión por lo menos igual a la  que 

reina en e l conducto principal que transporta la mezcla gas 

portador-materias sólidas, en e l lugar en que dichas materias 

son introducidas en é l.

6*.- Uh dispositivo del género mencionado en cualquiera 

de los pumtos anteriores, caracterizado porque e l depósito de

-*13-
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reserva de las materias a inyectar está provisto de paredes 

constituidas to ta l o parcialmente por placas porosas a travós 

de las anales se insufla gas portador hacia e l in terior del de­
pósito.

7***" Uh dispositivo del género mencionado en cualquiera 

de los pontos anteriores, caracterizado porque las paredes del 

depósito de reserva de las materias a inyectar están provistas 

de placas vibrantes.

8 ".- Uh dispositivo del género mencionado en cualquiera 

de los puntos anteriores, caracterizado porque e l distribuidor 

es accionado, ya sea por medio de un motor de velocidad varia­

ble, ya sea por medio de un motor de velocidad constante, por 

intermedio de un dispositivo de cambio de velocidad.

9*.** Un dispositivo del género mencionado en cualquiera 

de los puntos anteriores, caracterizado porque e l depósito de 

reserva de las materias está provisto de medidores residuales 

que indican e l peso de las materias que quedan en e l depósito.

10*.- Un dispositivo del género mencionado en cualquiera 

de los puntos anteriores, caracterizado porque la velocidad 

del distribuidor está subordinada al caudal de gas portador 

que pasa en la  canalización en la  cual son introducidas las ma­

terias .11*.- Uh dispositivo del género mencionado en cualquiera 

de los puntos anteriores, caracterizado porque las canalizacio­

nes y e l distribuidor rotativo están hechos de una materia que 

presente gran resistencia a l oxigeno.

12*#-* Un dispositivo del género mencionado en cualquie­

ra de los puntos anteriores, carnet erizado porque las canaliza­

ciones en las cuales es vehiculada la mezcla gas portador-ma­

terias sólidas, están constituidas y/o están recubiertas inte-
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riormente con material resistente a la abrasión.

13*.- Uh dispositivo del género mencionado en cualquie­

ra de los puntos anteriores, caracterizado porque e l depósito 

de reserva de las materias pulverulentas se encuentra a una 

presión superior a la que reina en e l conducto principal que 

transporta la mezcla gas portador-materias sólidas, en e l punto 

en que dichas materias sólidas son introducidas en é l, siendo 

la  sobrepresión por lo menos igual a 0,1 kilos/omg y de prefe­

rencia superior a 0,g kilos/cm2.

14*.- Un dispositivo del género mencionado en cualquie­

ra de los puntos anteriores, caracterizado porque e l depósito 

de reserva de las materias está a la presión que reina en e l 

conducto principal aguas arriba del punto en que las materias 

sólidas entran en este conducto principal y porque este está 

provisto, inmediatamente aguas arriba de este lugar de una vál­

vula de estrangulación capaz de crear una pérdida de carga re­

gulable.

15*.- Un dispositivo del género mencionado en cualquie­

ra de los puntos anteriores, caracterizado porque la pieza de 

enlace que une e l distribuidor giratorio con e l conducto prin­

cipal tiene sus paredes formadas por placas porosas o provis­

tas de tuberías perforadas alimentadas con gas portador o con­

tiene un dispositivo interior que permite airear la  carga de 

materias que salen del distribuidor.

16*.- Un dispositivo del género mencionado en cualquie­

ra de los puntos anteriores, caracterizado porque una compuerta 

cuya abertura es proporcional a la velocidad de rotación del 

distribuidor giratorio está intercalada entre la pieza de enla­

ce que une e l distribuidor giratorio con e l conducto principal, 

por una parte, y e l mencionado conducto principal, por otra.

18-
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17*.- Un dispositivo del gánero mencionado en cualquiera 

de los puntos anteriores, caracterizado porque las celdas del dis­

tribuidor rotatorio estén provistas de dispositivos de airea­

ción de manera que se asegure su vaciado completo.

18*.- Un dispositivo del género mencionado en cualquiera 

de los puntos precedentes, caracterizado porque e l conducto 

principal de transporte de la mezcla gas portador-materias só­

lidas esté provisto de una estrangulación situada aguas abaje 

del lugar en que las materias desembocan en é l u cuya sección 

de paso d t i l  es a lo sumo igual y de preferencia in ferior a la  

sección del o de los conductos que unen la  parte alta del depó­

sito de reserva con e l conducto principal.

19* .-  un dispositivo del género mencionado en e l punto 

18, caracterizado porque la estrangulación del conducto princi­

pal esté constituida por la tobera colocada a la salida de la  

lanza de soplado.

20*.- Un dispositivo del gánero mencionado en cualquie 

ra de los puntos anteriores, en e l cual la  introducción de las 

materias pulverulentas o granuladas en e l conducto de gas por­

tador se hace por medio de un distribuidor giratorio situado 

entre e l depósito de reserva de las materias y dicho conducto 

de gas portador y que esté constituido por un cilindro con a l­

veolos o "tambor" que gira en una envolvente cilindrica, carac­

terizado porque la  holgura que queda entre las bases del tambor 

y las tases de la envolvente cilindrica tiene un espesor de a l­

gunas décimas de milímetro en la corona circular central que 

forma saliente en torno del eje del tambor, siendo llevado d i­

cho juego a por lo menos 2 mms. de espesor en la  totalidad o 

en la mayor parte de la corona circular periférica, y porque 

es llevado gas portador a una presión ligeramente superior a la

-16-
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que reina en e l distribuidor, por ana o varias canalizaciones, 

a este espacio periférico comprendido entre dichas bases del 

tambor y de la envolvente, de modo que se impida que las par­

tículas de materias pulverulentas se introduzcan entre dichas 

5 bases durante e l funcionamiento del aparato.

2 l* .-  Un dispositivo segdn se reivindica en e l panto gO, 

caracterizado porque la holgura entre las bases del tambor y 

de la  envolvente se deja a un espesor de algunas décimas de mi­

límetro, no solamente en la corona circular central que forma 

lo  saliente en tomo del eje del tambor, sino también en la parte

superior de la superficie de la  corona circular periférica, 

inscribiéndose esta parte superior de preferencia en e l sector 

correspondiente a la  abertura de la  to lva que lleva los produc­

tos pulverulentos del depósito a l tambor.

IB 28*.- Un dispositivo segdn se reivindica en e l punto 21,

caracterizado porque la holgura entre las bases del tambor y 

de la  envolvente se deja a un espesor de algunas décimas de mi­

límetro, no solamente en la corona circular central que forma 

saliente en torno del eje del tambor, sino igualmente en la  

8o parte de la  superficie de la  corona circular periférica que com­

prende la  totalidad del sector correspondiente a la  abertura 

de la  tolva.

25*.- Un dispositivo segdn se reivindica en e l punto 22, 

caracterizado porque la  holgura entre las bases del tambor y 

* 26 ge la  envolvente se deja a un espesor de algunas décimas de mi­

límetro, no solamente en la  corona circular central que forma 

saliente en torno del eje del tambor, sino también en la  parte 

superior del sector de la  corona circular periférica correspon­

diente a la abertura de 3a tolva.
30
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84?.- Uh dispositivo del género mencionado en cualquie­

ra de loa pontos anteriores, caracterizado porque loa cojinetes 

del distribuidor giratorio están provistos de un dispositivo 

que permite la  conducción de gas a presión a la periferia  del 

árbol.

85*.- 8n dispositivo del género mencionado en cualquiera 

de los puntos precedentes, caracterizado porque anillos de grar- 

f i t o ,  mantenidos por resortes, están dispuestos en la  base del 

tambor contra las coronas circulares centrales de las bases de 

la  envolvente.

86*.- Oh dispositivo para poner en suspensión en un 

gas portador materias sólidas en polvo o en gránalos.

Tal y como se ha descrito en la  Memoria que antecede, 

representado en los dibujos que se acompasan y con los fines 

que se han especificado.

Bata Memoria consta de dieciocho hojas escritas por 

una sola cara.

'"a*"*
P.A.
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